
詳細は次のページを
ご覧ください

インダストリアルカード6月号にお申込いただいたクライアント様につきましては、
弊社検索サイト「　　　　　 」に無料にて商品を掲載いたします。
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広告対象

特集企画のご案内
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
Industrial Cardでは貴社の販売促進サポートメディアとして本特集を企画させていただきました。
弊社が保有する読者データベースから独自の配布先選定システムにより
特集内容との最適化を図りますので、ぜひご出稿をご検討くださいますようお願い申し上げます。
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数

通常の全国発送（30,000部）に加え、展示会場内にて来場者にボーナス配布いたします。

通常の全国発送部数

30,000部 32,000部
6月号発行部数

2,000部
※機械要素技術展 東京 

※ 2025年2月現在、会期変更または中止となる場合がございます。
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申込締切日 原稿締切日

4 /11金 火

頃
以降
毎週予定61回目 2回目10 頃6 17

GW進行のため締切日厳守でお願いします
4 /15

展示会配布

部30,000

部2,000
+

配布方法 Control led Circulat ion

発行部数
※

発送対象

半導体業界
単結晶製造装置、ウェーハ加工装置、検査評価装置、ウェーハシステム装置、
レジスト装置、エッチング装置、その他

露光・描写装置、レジスト処理装置、ドライエッチング装置、洗浄乾燥装置、
熱処理装置、イオン注入装置、薄膜形成装置（CVD装置、スパッタリング装置、
その他）、CMP装置、検査評価装置、その他

フォトリソ工程装置、薄膜形成・洗浄乾燥装置、検査評価装置、その他

ダイシング装置、ボンディング装置、パッケージング装置、検査評価装置、その他

テスティング関連装置（ロジック、メモリ、リニア、その他）

各種搬送装置、リードフレーム、モールディングコンパウンド、はんだ、
純水装置・水処理装置、各種ガス装置、光・レーザー発源、安全装置、
クリーンルーム装置、薬液、その他

マイクロシステム、ナノテクノロジ、超精密加工・製造関連技術／装置、評価・
計測機器、材料、設計ツール、シミュレーションツール、ソフトウェア、その他

ウェーハ製造工程

ウェーハプロセス工程

マスク・レチクル工程
設計工程・設計ツール
組立工程
試験・検査工程
装置用関連機器・環境関連

EDAツール
MEMS
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